
Japan Advanced Institute of Science and Technology

JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title パルス応答型有機EL素子の基盤技術の開発

Author(s) 落合, 堅治

Citation

Issue Date 2001-03

Type Thesis or Dissertation

Text version none

URL http://hdl.handle.net/10119/2760

Rights

Description Supervisor:三谷　忠興, 材料科学研究科, 修士




